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Presentacion de la Unidad de Aprendizaje

Este curso se establece de manera formal los fundamentos de las pruebas 6pticas mas
importantes asi como de las técnicas de Moiré, Interferometria holografica y Moteado
(speckle).

Objetivo General

Realizar instrumentacion de alta precision, utilizando técnicas opticas, asi como aplicar
las técnicas anteriores para caracterizar diversas propiedades de los objetos.

Unidad 1. Optica basica

Unidad 2. Optica gaussina

Unidad 3. Interferencia

Unidad 4. Difraccion

Unidad 5. Fuentes de luz y detectores

Unidad 6. Holografia

Unidad 7. Métodos de moiré y triangulacion

Unidad 8. Métodos de medicion por moteado (spekie)
Unidad 9. Fotoelasticidad y luz polarizada

Unidad 10. Procesamiento digital de imagenes en 6ptica
Unidad 11. Analisis de franjas

Unidad 12. Procesamiento 6ptico computarizado
Unidad 13. Sensores digitales
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Criterios de Evaluacion

Examenes Parciales............cccccoiiiiiiiinnnn. 70%
Tareas y practicas.............ccoevvivviieeee . 30%
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